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typu Cleanroom 1 NS

Niezaleznie od tego, czy
chodzi o podtogi, sciany

Systemowe rozwigzania do posadzek, czy sufity w pomieszcze-
7 - - oy niach typu Cleanroom,
scian i sufitow StoCretec i Sto oferuja

niezawodne systemy
powtok spetniajace naj-
wyzsze wymagania.
Zawsze stawiamy na wy-
soka jakos¢, trwatosc

i bezpieczenstwo systemu.




Zdjecie na oktadce:
Zdjecie: Guido Erbring

W odniesieniu do informacji, ilustracji, ogélnych stwierdzen technicznych i rysunkéw zawartych

W ponizszej broszurze nalezy zauwazy¢, ze sa to jedynie ogdlne przyktadowe propozycje i szczegoty
dotyczace tego trybu robét. Nie podano dokfadnych wymiaréw. Mozliwosc¢ zastosowania i kompletnos¢
musza by¢ sprawdzone przez wykonawce / inwestora na jego wtasna odpowiedzialnos¢ w odniesieniu do
danego projektu budowlanego.

Zawarte technologie prac sg przedstawione tylko schematycznie. Wszystkie specyfikacje i informacje
nalezy dostosowac do warunkoéw lokalnych i nie przedstawiaja one wartosci, szczegétéw ani planéw
instalacji. Nalezy bezwzglednie przestrzegac zatozen i wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych
produktéw, opisach systeméw i dopuszczeniach.
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Sukces dzieki
partnerstwu

Pomieszczenia czyste i sterylne

w przemysle

Wysokie wymagania zapewniajg jakosc¢ i bezpieczenstwo

Produkcja prowadzona w niezwykle czystych,
sterylnych warunkach spotykana jest w wielu
gateziach przemystu. Tylko w ten sposob mozna
zapewni¢ jako$¢ produktow oraz bezproblemowy
przebieg proceséw produkcyjnych. Pomieszczenia
czyste typu cleanroom sg wykorzystywane migdzy
innymi w nastepujacych branzach:

+  przemyst potprzewodnikowy
« mechanika precyzyjna

- fotowoltaika

+ tchnologia mikrosystemow

+ przemyst lotniczy i kosmonautyka
+ przemyst spozywczy

« przemyst farmaceutyczny

+ technologia medyczna

+ biotechnologia

* motoryzycyjna

+ nzynieria mechaniczna

StoCretec i Sto oferujg wysokiej jakosci, sprawdzone
systemy powtok do posadzek, scian i sufitow

w pomieszczeniach czystych i sterylnych.
Nieustannie pracujemy réwniez nad dalszym rozwo-
jem odpowiednich materiatéw powtokowych,
poniewaz naszym celem jest dostarczanie klientom
niezawodnych rozwigzan systemowych, dostosowa-
nych do ich indywidualnych potrzeb.

W niektorych przypadkach, potrzeby poszczegdinych
branz znacznie sig réznia. Na przyktad przemyst
produkcji potprzewodnikdw wymaga wysokiej jakosci
odgazowywania, by wolne czasteczki nie gromadzity
sie w materiatach roboczych, przemyst farmaceutycz-
ny natomiast koncentruje sie na sterylnej czystosdi,
odpornosci chemicznej i mozliwosci dezynfekgii.
Sprawdzone, najwyzszej jakosci systemy powtok

do pomieszczen czystych typu cleanroom firm
StoCretec i Sto spetniaja te wymagania w sposob
niezawodny i trwaty.

Zdjecie powyzej:
Powlekany stét waflowy do produkgji
potprzewodnikéw

Zdjecie po prawej stronie:
Produkcja ptytek potprzewodnikowych
w pomieszczeniach czystych

4 Nalezy przestrzegac¢ szczegdtowych specyfikacji technicznych i informacji o produktach zawartych w kartach katalogowych oraz aprobatach

Cleanroom®
« Suitable
¥ Materials

StoCretec GmbH  Industrial Alliance
Membership

Z inicjatywy Instytutu Fraunhofera
Inzynierii Produkcji i Automatyzadji
(IPA) w Stuttgarcie powstat sojusz
branzowy pod nazwa ,Cleanroom
Suitable Materials (CSM)”.

Grupa ta opracowata metody badan
pozwalajace sprawdzi¢, czy materia-
ty nadaja sie do stosowania

W pomieszczeniach czystych.

Jako cztonek , Industrial Alliance”
StoCretec stale pracuje nad dalszym
rozwojem odpowiednich materia-
tow powtokowych

do posadzek, $cian i sufitow

w pomieszczeniach czystych.

Jestesmy rowniez partnerem sieci
CleanRoomNet. Siec ta taczy wiedze
i wieloletnie doswiadczenie

w zakresie technologii i wyposaze-
nia pomieszczen czystych - od
planowania, poprzez budowe

i eksploatacje, az po materiaty
eksploatacyjne. Wiecej informacji
na stronie www.cleanroomnet.de.

Nalezy przestrzegac szczegotowych specyfikacji technicznych i informacji o produktach zawartych w kartach katalogowych oraz aprobatach 5



Powtoki do pomieszczen czystych

Obszary wysokiej czystosci

Projekt na podstawie wymagan produktowych

Strefy wysokiej czystosci tworzone sg w celu
ochrony wrazliwych powierzchni oraz produkowa-
nych, przetwarzanych lub magazynowanych
towardw. Gwarantuja utrzymanie najwyzszej
czystosci wszystkich elementdw znajdujacych sie
w pomieszczeniu. Wptyw otoczenia nie moze
obniza¢ poziomu czystosci.

W strefach wysokiej czystosci zapobiega sie
whnikaniu brudu, a wszelkie zanieczyszczenia

$g ograniczane i usuwane.

Projekt i sposob wykorzystania tych obszarow

sq oparte na specjalnych wymaganiach dotycza-
cych czystosci, odrebnych dla danego produktu.
Krytyczne pod wzgledem funkcjonalnym rozmiary
czastek wynoszg od zaledwie 5 um do 1000 pm.

Klasyfikacja obszaréw czystosci zgodnie z normg
VDA 19 czesc 2 odbywa sie na czterech poziomach:
« Poziom czystosci 0 (SaS0): Obszar
niekontrolowany

« Poziom czystosci 1 (SaS1): Strefa czysta

« Poziom czystosci 2 (SaS2): Czysty obszar
produkgiji

« Poziom czystosci 3 (SaS3): Cleanroom

Aby spetni¢ wymagania dla poziomu czystosci

1 wi wyzszego, posadzki musza przede wszystkim
charakteryzowac sie wysoka odpornoscia

na Scieranie (niskie ryzyko tworzenia sie czastek
podczas uzytkowania) i dobrg odpornoscig mecha-
niczna. Ponadto, wazne jest, by powtoka byta
gfadka - tatwa do czyszczenia. W zaleznosci od
wymagan mozna uzyskac tez dodatkowe wiasciwo-
sci, takie jak np. odpornos¢ chemiczna, odpornosc
na poslizg, wiasciwosci przewodzace czy mostko-
wanie rys.

Do poziomu czystosci 2 stosuje sie zwykle systemy
powtok z zywic epoksydowych lub poliuretano-
wych. Sg one wykorzystywane w réznorodnych
obszarach i gateziach przemystu.

Zdjecie powyzej:

Posadzki w pomieszczeniach typu cleanroom
musza charakteryzowac sie wysoka odpornoscia na
Scieranie i uszkodzenia mechaniczne, powodowane
np. przez krzesta biurowe, woézki widtowe.

Zdjecie: Adobe Stock

Zdjecie po prawej stronie: Fabryka samochoddéw
Skoda, Mlada Boleslav, CZ StoCretec: StoFloor
Cleanroom KU 611

6 Nalezy przestrzegac szczegétowych specyfikacji technicznych i informacji o produktach zawartych w kartach katalogowych oraz aprobatach
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Pomieszczenia czyste typu
Cleanroom
Wyposazenie dostosowane do pomieszczen czystych

Zgodnie z normami O/ £V /80 74644-7 1 VDI 2085 Odpowiedne wyposazenie ma znaczacy wptyw
(Zesc 7, pomieszczenie czyste typu cleanroom na zywotnosc¢ elementéw filtracyjnych w pomieszcze-
definiuje sie w nastepujacy sposoéb: ,Pomieszczenie, niach czystych.

w ktorym kontrolowane jest stezenie czastek

przenoszonych w powietrzu, ktore jest zaprojekto- Oprocz jakosci powietrza nawiewanego, zabezpiecze-
wane, zbudowane i uzytkowane w taki sposob, nia powierzchni i personelu, o czystosci

ze liczba czastek wnoszonych do pomieszczenia lub pomieszczenia cleanroom decyduje takze
wytwarzanych i osadzanych w pomieszczeniu jest wyposazenie znajdujace sie w tym pomieszczeniu.
ograniczona do minimum oraz w ktérym inne Obejmuje to wszelki sprzet oraz elementy wyposaze-
parametry istotne dla czystosci, takie jak tempera- nia wnetrz, takie jak $ciany, drzwi, sufity i podtogi.
tura, wilgotnosc i cisnienie, kontrolowane sg Istotnymi parametrami okres$lajacymi przydatnos¢
zgodnie z wymaganiami”. W przeciwienstwie sprzetu do pomieszczen czystych sa:

do czastek wystepujacych w obszarach wysokiej - emisja czastek unoszacych sie w powietrzu
czystosci, tutaj istotne sg czastki o rozmiarach - zachowanie przy odgazowywaniu

0od 0,1 ym do 5 pm. - wiasciwosci ESD

Aby utrzymac jak najmniejszy udziat zanieczyszczo- - mozliwos¢ czyszczenia

nego powietrza zewnetrznego, do cyrkulacji - odpornos¢ na $rodki chemiczne i dezynfekcyjne
powietrza wykorzystuje sie zwykle pomieszczenia - gtadka i wolna od peknie¢ powierzchnia

znajdujace sie poza pomieszczeniem czystym typu - aktywnos$¢ mikrobojcza

cleanroom. Dlatego podtogi, $ciany i sufity w tych
pomieszczeniach rowniez musza by¢ wyposazone
w powtoki zgodne z wymaganiami pomieszczen
cleanroom.

Uproszczony schemat
linii produkcyjnej
potprzewodnikow

. - -
l l, l Sufit z systemem FFU l l l
Cleanroom

Stot waflowy z podniesiong podtoga

v g
£ Pomieszczenia =
> . @]
2 pomocnicze _g
; +—
Z o
()

: 2
> s o]
o) >
N A
< Poziom sktadowania mediow

procesowych
| WHG-Powtoka | WHG-Powtoka I WHG-Powtoka |
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Powtoki do pomieszczen czystych

Normy i przepisy

Rozne wymagania branzowe

Wymagania dotyczace pomieszczen czystych typu
cleanroom réznig sie znacznie w zaleznosci od
branzy. Niski poziom odgazowania urzadzen jest
absolutnie niezbedny w produkcji potprzewodni-
kow, ale nie odgrywa wiekszej roli w wytwarzaniu
produktéw farmaceutycznych.

Ponadto w obowiazujacych przepisach klasy
czystosci powietrza sa rozne.

Norma D/ £V /50 74644-7 - Pomieszczenia czyste
/ZWIgzane z 1y srodowisko - (Zesc 7:
Klasyfikaga czystosc/ powretrza 11a podsiawre
stezenia czgstef - dzieli klasy czystosci powietrza
od 1 do 9. Najwyzsza klasa 1 — dopuszcza najnizsza
liczbe czastek statych w powietrzu.

Jednakze GMP (Good Manufacturing Practice) lub
CcGMP (cGMP) ma zastosowanie do wytwarzania
produktéw leczniczych dla ludzi i zwierzat.

Te przepisy wyrozniaja klasy czystosci od A do D,
przy czym klasa A odpowiada w przyblizeniu klasie
5 wg ISO.

Gtownym problemem w wiekszosci procesow
produkcyjnych sa czastki unoszace sie w powietrzu.
Coraz wigkszg role odgrywa jednak rowniez tzw.
czystosc stezenia chemicznego ACC (Airborne
Chemical Concentration). Dotyczy to substancji
molekularnych (chemicznych, nieczasteczkowych)
w fazie gazowej lub parowej w atmosferze po-
mieszczenia cleanroom. Moga one mie¢ szkodliwy
wptyw na produkt, proces przetwarzania, wyposa-
zenie lub personel.

Na przyktad odgazowywanie z powtok na $cianach,
sufitach czy podtogach moze miec znaczace
negatywne skutki:

- efekty korozji przewodnikdéw metalicznych

« wady w procesach litograficznych

« skrocenie czasu eksploatacji uktadow
optycznych

« zmiana wiasciwosci elektrycznych

Klasyfikacja czystosci powietrza na podstawie stezenia chemicznego (ACC)

Klasa 1ISO-ACC Stezenie g / m3
0 10°
-1 10"
-2 102
-3 103
-4 10
=5 10
-6 10
-7 107
-8 10®
-9 10°
-10 107
-1 0™
-12 10"

Stezenie pg / m3

Zrédto: DIN EN 1SO
14644-8: 2013-06
ACC = Czystosc
powietrza wedtug

Stezenie ng/ m3

10° (1 000 000 10 (1 000 000 000

) )

10° (100 000) 108 (100 000 000) = X

stezenia chemicznego

10* (10 000) 107 (10 000 000)
10° (1 000) 10° (1 000 000)
102 (100) 10° (100 000)
10' (10) 10* (10 000)
10° (1) 10% (1000)
101(01) 10 (100)
2(0,01) 10" (10)
102 (0,001) 100 (1)
10+ (0,0001) 107 (0,1)
10" (0,00001) 102 (0,01)
107 (0,000001) 102 (0,001)

10 Nalezy przestrzegac szczegétowych specyfikacji technicznych i informacji o produktach zawartych w kartach katalogowych oraz aprobatach

Istniejace normy i wytyczne dotyczace pomieszczen
czystych typu cleanroom nie zawieraja zadnych
kryteriow testowych dla materiatéw eksploatacyj-
nych, do ktdérych naleza rowniez systemy powtok
do posadzek, $cian i sufitow.

Zawierajg one jedynie posrednie odniesienia do
jakosci powietrza w pomieszczeniu, ktéra ma byc
utrzymywana w pomieszczeniach czystych. W celu
opracowania metod testowania urzgdzen pod
katem ich przydatnosci do pomieszczen czystych
typu cleanroom oraz opracowania odpowiednio
zoptymalizowanych produktow, z inicjatywy
Instytutu Fraunhofera Inzynierii Produkgcji i Automa-
tyzacji (IPA) w Stuttgarcie powstat sojusz branzowy
- ,Cleanroom Suitable Materials (CSM)". W oparciu
o ustalenia CSM, kryteria badan dla pomieszczen
czystych i przydatnosci materiatow do utrzymania
Czystosci zostaty po raz pierwszy opisane

w wytycznych VDI 2083 Arkusz 17 (czerwiec 2013).

W zaleznosci od obszaru zastosowania, w przypad-
ku systemow powtokowych pojawiaja si¢ nastepu-
jace wymagania:

« wysoka odpornos¢ na Scieranie (niskie ryzyko
tworzenia sie czastek)

« wysoka odporno$¢ mechaniczna

« wysoka odporno$¢ chemiczna

« niski poziom odgazowania

- gtadka, tatwa do czyszczenia powierzchnia

« odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne
 biostatyczne lub mikrobojcze

« wilasciwosci przewodzace

« mostkowanie rys. Arkusa 1
Specjalne procedury testowe potwierdzaja,

ze systemy powtok nadaja sie do pomieszczen

czystych typu cleanroom, co zapewnia znacznie

wieksze bezpieczenstwo inwestorom i uzytkowni-

kom pomieszczen czystych.

Klasyfikacja réznych klas czystosci czastek statych w powietrzu

Nomenklatura

DIN EN EG-GMP- US Fed. >0,1pm >0,2pm
ISO 14644-12 Leitfaden®  Std. 209E?
1 10
100
1000
M 1,5 (1)® 1240
4 10 000
M 2,5 (10)? 12 400
5 100 000
A/B
M 3,5 (100)”
6 1 000 000
M 4,5 (1000)”
7
C
M 5,5
(10 000)”
8
D
M 6,5
(100 000)?
9

a) Obserwuj rézne stany robocze
b) Klasyfikacja w stopach szesciennych

>0,3um >0,5um >1,0pm >5,0um
2
24 10 4
237 102 35 8
265 106 35
2370 1020 352 83
2650 1060 353
23700 10 200 3520 832
3500
26 500 10 600 3530
237 000 102 000 35200 8320
35300
352 000 83 200
350 000
353 000
3520 000 832 000
3500 000
3530000
35200 000 8320 000

Tabela ponizej:
Zrédto: VDI 2083

Maksymalna dopuszczalna liczba czastek na metr szescienny powietrza zgodnie z norma DIN EN I1SO 14644-1

29

293
247
2930
2000
2470

29300
20 000
24700

239 000

Nalezy przestrzegac szczegotowych specyfikacji technicznych i informacji o produktach zawartych w kartach katalogowych oraz aprobatach 11



Powtoki do pomieszczen czystych

Normy i przepisy

Wymagania uzupetniajgce w biotechnologii

W przypadku laboratoriow badawczych, rozwojo-
wych i analiz mikrobiologicznych, ktore zajmuja sie
mikroorganizmami w kontekscie bakteriologii,
mykologii, wirusologii i parazytologii lub prowadza
prace z zakresu inzynierii genetycznej, obowiazuja
dodatkowe wymagania. W tym przypadku gtowny
nacisk ktadzie sie na zapewnienie, by z laboratoriow
nie wydostawaty sie mikroorganizmy niebezpieczne
dla ludzi, zwierzat, roslin i srodowiska.

Norma 2/ £V 72728 dzieli te laboratoria na cztery
poziomy bezpieczenstwa od S1 do S4, gdzie S1 jest
najnizszym, a S4 najwyzszym poziomem
bezpieczenstwa.

W poziomie S3 i wyzszym powierzchnie stotow
roboczych, podtdg, scian i sufitow musza byc tatwe
do czyszczenia i fatwo dostepne do prac konserwacyj-
nych. Powinny one byc¢ nieprzepuszczalne dla wody

i odporne na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych,
srodkdw czyszczacych, kwasow, zasad, rozpuszczalni-
kéw i innych powszechnie stosowanych chemikaliow.

Istotna role odgrywa réwniez zdolnosc systemow
powtokowych do mostkowania rys. Nie mozna
dopusci¢ do tego, aby mikroorganizmy, do ktérych
nie mozna dotrze¢ za pomoca powierzchniowej
dezynfekcji osiadty sie w szczelinach, ktére moga
pojawic sie w budynku.

W przypadku
laboratoriéw

Powtoki do pomieszczen czystych @

Systemy powtokowe na posadzki,
sciany i sufity
Gtadka powierzchnia - niskie ryzyko tworzenia sie czastek

StoCretec i Sto oferuja sprawdzone i najwyzszej
jakosci systemy powtok do pomieszczen czystych
typu cleanroom. Dziesie¢ systemow posadzkowych
StoFloor do pomieszczen czystych na bazie zywic
epoksydowych oraz piec¢ systeméw Cleanroom
Wall/Ceiling na $ciany i sufity spetnia wysokie
wymogi czystosci w zaleznosci od zastosowania.
Charakteryzuja sie one szczegolnie gtadka po-
wierzchnig i bardzo dobra odpornosciag chemiczna.
Systemy StoFloor do pomieszczen czystych zapew-
niaja rowniez doskonata odpornosc na obcigzenia
mechaniczne, np. powtoki charakteryzujg sie
bardzo dobra odpornoscig na $cieranie, a tym
samym niskim poziomem tworzenia sig czastek.
Dzieki optymalizacji sktadnikow udato nam sie
jeszcze bardziej poprawic¢ witasciwosci odgazowy-
wania naszych systemow powtokowych.

biotechnologicznych

obowigzujg dodatkowe

wymagania dotyczace

zapobiegania

wydostawaniu sie

mikroorganizmow na Konstrukcja systemu StoFloor do pomieszczen czystych  Konstrukcja systemu $cian i sufitow do pomieszczen

zewnatrz. (przyktad) - czystych (przykiad)

12 3 4 56

1
2
3
4

- Podtoze

- Warstwa gruntujaca

- Warstwa wyréwnawcza
- Warstwa szpachlowa

- Warstwa dosaczajaca

- Lakier wierzchni

- Podtoze
- Warstwa gruntujaca ! 23456

- Tasma przewodzaca

- Warstwa wyréwnawcza
(opcjonalnie)

- Warstwa przewodzaca

- Warstwa zasadnicza

OUVTh WN==

[« ) %]
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Powtoki do pomieszczen czystych

Systemy powtok posadzkowych

StoFloor do pomieszczen czystych
Wi1asciwosci i raporty z badan

Systemy posadzkowe StoFloor do pomieszczen czystych

Witasciwosci

Elastycznos¢

Mozna po nich
jezdzi¢ kotami z
Vulkollanu i poliamidu

Grubos¢ warstwy
systemowej

Powierzchnia

Przewodnos$c¢

Przepuszczalnos¢ pary
wodnej (EN 1504-2)

Podtoze
Beton suchy

Suchy jastrych
cementowy

Beton o podwyzszonej
wilgotnosci

Jastrych cementowy o
podwyzszonej
wilgotnosci

Jastrych na bazie
siarczanu wapnia i
magnezji

Raporty z badan
Mozliwos¢ odkazania
Test CSM w zakresie
odgazowania

Badanie czastek
statych CSM
Odpornosc¢ na srodki
dezynfekcyjne

Mozliwos¢ czyszczenia
Absorpcja / desorpcja
HZOZ

Nadaje sie do
posredniego kontaktu
Z Zywnoscia

StoFloor Cleanroom
BB OS
System 1

Powtoka przemystowa
i do pomieszczen
czystych, srednia
wytrzymatos¢ na
sciskanie, srednia
odporno$¢ chemiczna,
np. do pomieszczen
technicznych.

Sztywny
| |

ca. 1,5mm

Gfadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
KU 601
System 2

Wysokiej jakosci powtoka
do pomieszczen czystych,
wysoka wytrzymato$¢ na
$ciskanie, dobra
odpornos¢ chemiczna,
wysoka odpornosc¢ na
$cieranie.

Sztywny
|

ca. 1,5mm

Gtadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
KU 611
System 3

Wysokiej jakosci powtoka
do pomieszczen czystych,
wysoka

wytrzymatosc na
sciskanie, dobra
odporno$¢ chemiczna,
antyelektrostatyczna.

Elastyczny
|

ca. 1,5mm

Gtadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
Elastic WHG Deck 100
System 4

Wysokiej jakosci powtoka
do pomieszczen czystych,
wysoka zdolnos¢
mostkowania rys bardzo
dobra odpornos¢
chemiczna, bardzo niskie
Scieranie czastek,
aprobata WHG.

Mostkowanie rys
|

ca.2,0mm

Gtadka, btyszczaca
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StoFloor Cleanroom
Elastic WHG Deck 110
System 5

Wysokiej jakosci powtoka do
pomieszczen czystych,
wysoka zdolnos¢
mostkowania peknig¢,
bardzo dobra odpornos¢
chemiczna, bardzo niskie
Scieranie czastek, zdolnos¢
rozpraszania Swiatta,
aprobata WHG.

Mostkowanie rys
|

ca. 2,0mm

Gfadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
WB 100
System 6

Wysokiej jakosci powtoka do
pomieszczen czystych na bazie
wodnych zywic epoksy-
dowych, dyfuzyjna dla pary
wodnej, bardzo niskoemisyjna.

Sztywny

ca.2,0mm

Gtadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
WB 110
System 7

Wysokiej jakosci powtoka do
pomieszczen czystych na bazie
wodnych zywic epoksy-
dowych, dyfuzyjna dla pary
wodnej, o bardzo niskiej emisji,
bardzo niskim wspotczynniku
Scieralnosci czastek,
przewodzaca, o bardzo dobrej
przewodnosci.

Sztywny
| |
ca. 2,0mm

Gtadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
KU 613
System 8

Wysokiej jakosci powtoka do
pomieszczen czystych, bardzo
niskie $cieranie czastek,
przewodzenie, bardzo dobra
przewodnos¢.

Sztywny

| |

ca. 1,0mm
Gtadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
KU 615
System 9

Wysokiej jakosci powtoka do
pomieszczen czystych, niskie
$cieranie czastek, niska emisja,
rozpraszanie, dobra
przewodnos¢.

Sztywny

| |

ca. 1,5mm
Gtadka, btyszczaca

StoFloor Cleanroom
BB T 200
System 10

Wysokiej jakosci powtoka do
pomieszczen czystych,

o wygladzie lastryko, bardzo
dobra zdolnos¢ do czyszczenia
i dezynfekgji.

Sztywny
|
ca. 2,5mm

Gtadkie, jedwabiscie matowe,
o wygladzie lastryko
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Powtoki do pomieszczen czystych

Systemy powlok posadzkowych StoFloor
do pomieszczen czystych

Budowa systemu

Systemy powtok StoFloor do pomieszczen czystych - budowa systemu

StoFloor Cleanroom
BB OS

System 1

StoFloor Cleanroom
KU 601

System 2

StoFloor Cleanroom
KU 611

System 3

StoFloor Cleanroom
Elastic WHG Deck 100
System 4

StoFloor Cleanroom
Elastic WHG Deck 110
System 5

StoFloor Cleanroom
WB 100

System 6

StoFloor Cleanroom
WB 110

System 7

StoFloor Cleanroom
KU 613

System 8

StoFloor Cleanroom
KU 615

System 9

StoFloor Cleanroom
BB T 200

System 10

Grunt

StoPox GH 205

StoPox GH 205

StoPox GH 205

StoPox WHG Grund 100

StoPox WHG Grund 100

StoPox WG 100

StoPox WG 100

StoPox GH 205

StoPox GH 205

StoPox GH 205

Warstwa
wyréwnawcza

StoPox GH 205 +
StoQuarz

StoPox GH 205 +
StoQuarz

StoPox GH 205 +
StoQuarz

StoPox WHG Grund 100 +

StoQuarz

Zdjecie po prawej
stronie: W pomieszcze-
niach czystych

i sterylnych, powierzch-
nie i wyposazenie
musza by¢ réwniez
zgodne z wymagania-
mi cleanroom.

Zdjecie: Guido Erbring

Warstwa przewodzaca Warstwa zasadnicza Lakier wierzchni

StoPox WL 110/118

StoPox WHG Grund 100 + StoPox WHG Leit 110

StoQuarz

StoPox WG 100 +
StoQuarz

StoPox WG 100 +
StoQuarz

StoPox GH 205 +
StoQuarz

StoPox GH 205 +
StoQuarz

StoPox BB OS

StoPox WL 110/118

StoPox WL 110/118

StoPox WL 110/118

StoPox BB OS

StoPox KU 601

StoPox KU 611

StoPox WHG Deck 100

StoPox WHG Deck 110

StoPox WB 100 StoPox WL 100

StoPox WB 110 StoPox WL 113

StoPox KU 613

StoPox KU 615

StoPox BB T 200 StoPox WL 150
transparent
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Powtoki do pomieszczen czystych @

Systemy powtokowe scian i sufitéw
w pomieszczeniach czystych

Wiasciwosci i raporty z badan

Zdjecie po prawe;j:

StoFloor Cleanroom

BBT 200 System 10

Zdjecie: Alexander Sommer,
Phylak Sachsen GmbH

Systemy powlekania $cian i sufitow w pomieszczeniach czystych

Cleanroom Cleanroom Cleanroom Cleanroom Cleanroom
Wall/Ceiling Wall/Ceiling Wall/Ceiling Wall/Ceiling Wall/Ceiling
System 1 System 2 System 3 System 4 System 5
Wiasciwosci
Elastycznos¢ Sztywny Sztywny Sztywny Elastyczny Sztywny
Grubos¢ warstwy <0,5mm <0,5mm <0,5mm <0,5mm <0,5mm
systemu bez wypetni-
acza
Powierzchnia Gtadka, btyszczaca Gtadka, btyszczaca Gtadka, btyszczaca Gtadka, btyszczaca Gtadka, btyszczaca
Przepuszczalnosc¢ pary W | | | |
wodnej
(EN 1504-2)
Podtoza
Beton suchy | | | |
Beton o podwyzszonej W | | |
wilgotnosci
Zaprawa tynkarska | | ||
grupa 2
Zaprawa tynkarska ] [ [ ] [ ] Systemy powlekania Scian i sufitow w pomieszczeniach czystych - Konstrukcje systemowe
grupa 3
. Cleanroom Cleanroom Cleanroom Cleanroom Cleanroom
:Lﬁaag'p”m karto " Wall/Ceiling Wall/Ceiling Wall/Ceiling Wall/Ceiling Wall/Ceiling
éwiadectwa badan System 1 System 2 System 3 System 4 System 5
Mozliwoé¢ odkazania W ™1 ™1 u ™ Warstwa gruntujaca StoPox WG 100 StoPrim Plex StoPrim Plex StoPrim Plex
Badanie CSM w ™ ™1 ™1 u ™ Szpachlowanie StoPox WB 50 StoLevell In RS StoLevell In RS StoLevell In RS StoLevell In Fill
zakresie odgazowania wyréwnawcze
Badani K - - - - - Szpachlowanie StoPox WB 50 StoLevell In XXL StoLevell In RS StoLevell In RS
staala:I:eccsz'\a’)Iste catopowierzchniowe
Odp{nnoéc' naérodki N u n n u Warstwa gruntujaca StoPrim Plex (opcjonalnie  StoPrim Plex (opcjonalnie)  StoPrim Plex StoPrim Plex
dezynfekcyjne Wiéknina szklana StoTap Pro 100 P, StoTap Pro 100 P,
Odpornosé na grzyby W ] n n ] StoColl Tex StoColl Tex
i bakterie Warstwa gruntujaca StoPox WL 100 StoPox WL 100
Nadaje sie do ] u u [ ] Lakier wierzchni 1 StoPox WL 100 StoPox WL 100 StoPox WL 100 StoPox WL 100 StoPox WL 100
posredniego kontaktu Lakier wierzchni 2 StoPox WL 100 StoPox WL 100 StoPox WL 100 StoPox WL 100 StoPox WL 100

Z zywnoscia
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